Dostawa specjalistycznego kriostatu do badania uktadow elektronicznych mocowanych na podstawkach ceramicznych typu DIP

z mozliwoscig rozbudowy o inne uchwyty probek na potrzeby Katedry Nanometrologii Wydziatu Elektroniki, Fotoniki

i Mikrosystemow Politechniki Wroctawskiej.

Zatacznik nr 3 do SWz
Postepowanie Nr SZP/243-199/2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa specjalistycznego kriostatu do badanie ukladéw elektronicznych mocowanych na
podstawkach ceramicznych typu DIP z mozliwo$cig rozbudowy o inne uchwyty probek — 1 szt.

Wartos¢ lub opis oferowanego parametru lub

Opis wymaganych elementéw oraz parametréw elementu potwierdzajacy spetnienie SWZ

technicznych i pomiarowych Oferowane przez Wykonawce

uwaga: nalezy wypetni¢ wszystkie punkty

1. Zakres temperaturowy kriostatu: < 7K do 500K
— temperatura osiggana na uchwycie prébki.

2. Drgania glowicy nie mogg by¢ wieksze niz 3 um
dla czestotliwosci 1,3 Hz mierzone w dowolnym
kierunku.

Drgania nie wigksze niz gtowicy Pulse-Tube z se-
paracja mechaniczng zaworu helu.

Uktad zamocowany na stelazu minimalizujagcym
drgania uktadu.

Uktad musi mie¢ mozliwo$¢ rozbudowy o dodat-
kowe systemy ttumienia drgan z wykorzystaniem
np. warkoczy miedzianych.

3. Gtlowica typu Pulse Tube z zaworem helowym
odseparowanym mechaniczne od glowicy krioge-
nicznej i potaczony z nig przewodami elastycz-
nymi w celu minimalizacji drgan glowicy. Moc
cieplna 2 stopnia gtowicy kriogenicznej nie
mniejsza niz 0,4 W przy temperaturze 4,2 K oraz
25 W przy temperaturze 65 K.

Wymagany serwis glowicy i filtréw nie cze¢sciej
niz co 20 000 godzin.

4. Pomiar temperatury na uchwycie prébki oraz na
glowicy kriogenicznej w zakresie co najmniej 4 —
500K.

Pomiar dokonywany za pomocg kalibrowanych
czujnikéw diodowych o czutosciach nie mniej-
szych niz 1,5 mV/K w petnym zakresie pomiaro-
wym. Charakterystyka powinna cechowac si¢ po-
dobnym ksztattem jak np. dla czujnika typu DT-
670.

5. Regulacja temperatury za pomocg termoregula-
tora dostosowanego do podanego zakresu, typu i
liczby czujnikéw. Regulator powinien umozli-
wia¢ zasilanie diody pomiarowej pradem 10 pA z
doktadnoscia +0.05%. Powinien oferowac roz-
dzielczos¢ pomiaru niemniejszg niz 20 pV, do-
ktadnos$¢ sterowania niemniejsza niz 320 pV i
stabilno$¢ niemniejszg niz 40 pV.
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6. Komora prézniowa wyposazona w:
- port dostosowany do zamocowania glowicy
typu Pulse Tube,

- port do zamocowania ostony prézniowej z ok-

nami optycznymi,

- port do podiaczenia zaworu bramowego
DN40CF (do podtaczenia stanowiska wysokie;j
prézni,

- porty w standardzie CF — 7 sztuk — do elek-
trycznych przej$¢ prézniowych.

Porty przeznaczone na wykonanie potaczen elek-
trycznych powinny znajdowac si¢ na jednej wy-

sokosci i by¢ rozmieszczone po obwodzie ko-
mory (zalaczony schemat 2.).

7. Oslona prézniowa powinna by¢ wyposazona w

cztery porty prézniowe umozliwiajgce zamoco-

wanie kwarcowych okien prézniowych o $red-

nicy otworu optycznego (apertura) 25mm (zala-

czony schemat 2.).

8. Elektryczne przejscia prézniowe (zalaczony
schemat 4):

a. 4 x przejscia Triax z ekranem zewn¢trznym
przewodu zewnetrznego podtaczonym elek-
trycznie do masy komory,

b. 1x przejscie miniaturowe 9 pinowe do polaczen

elektrycznych z préobka,

c. przejsScie miniaturowe 9 pinowe obstugujace sy-

gnaly pomiaru temperatury,

d. ewentualne przejscie ktére wyniknie z projektu.

9. Pomiar prézni za pomoca glowicy lub glowic

prézniowych. Wymagany zakres od ci$nienia at-
mosferycznego do ci$nienia 10 mbar lub mniej-
szego. W zakresie od ci$nienia atmosferycznego
do kilku mbar pomiar ci$nienia powinien by¢ nie-

zalezny od rodzaju gazéw resztkowych.

10. Szczelno$¢ uktadu prézniowego — dopuszczalny

naciek < 10 mbar*1/s mierzony w tescie helo-
wym.

11. Uchwyt prébki dostosowany do podtaczenia
uktadéw testowych w standardzie DIP16.
Co najmniej cztery piny musza by¢ podtaczone
do uchwytu kriogenicznego termicznie i elek-
trycznie. Pozostale piny beda przeznaczone do
podtaczenia obwoddéw testowych i musza by¢

izolowane elektrycznie od uchwytu. Co najmnie;j
jeden pin musi mie¢ mozliwo$¢ dotaczenia elek-

trycznego do masy uchwytu proébki.
Uchwyt prébki ma zapewnia¢ styk termiczny z
obudowa Cer-DIP (zalgczony schemat 3.).

12. Doprowadzenie do uktadu testowego 12 sygna-

16w pomiarowych (zataczony schemat 4).
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Zastosowane przewody elektryczne musza by¢
dobrane i rozprowadzone w kriostacie w ten spo-
s6b aby minimalizowa¢ doptyw ciepta do prébki.
Cztery przewody maja by¢ ekranowane (koncen-
tryczne) o impedancji falowej 50 Ohm.
Wszystkie przewody musza by¢ izolowane mate-
riatami Teflon lub Formvar. Przewody koncen-
tryczne powinny mie¢ pojemno$¢ pomiedzy zyla
srodkowg a ekranem nie wigksza niz 180 pF/mb.

13.

Zawor bezpieczenstwa otwierajacy si¢ przy prze-
kroczeniu ci$nienia atmosferycznego, zapobiega-
jacy powstaniu nadmiernego ci$nienia w komo-
rze prézniowe;j.

14.

Uktad dwéch ekranéw termicznych odpowiadaja-
cych temperaturom pierwszego i drugiego stop-
nia uktadu pulse tube. Docelowa pozycja robocza
(montaz i demontaz oston) musi by¢ ustalana za
pomoca manipulacji co najwyzej 3 Srubami.
Sruby nie po obluzowaniu powinny pozostawac
zamocowane w gniazdach.

15.

Ekrany termiczne powinny mie¢ otwory skorelo-
wane z oknami optycznymi ostony prézniowe;j.
Wymagane jest mozliwo$¢ zastonigcia wybra-
nych otworéw w ostonach termicznych w ten
sposéb, aby temperatura przyston byta poréwny-
walna z temperaturg ostony (zatagczony schemat
2).

16.

Ostony prézniowe musza by¢ wykonane w spo-
s6b pozwalajacy na montowanie ich przez poje-
dynczego uzytkownika. Wymagane jest, aby:

- ponizej komory znajdowat si¢ blat roboczy
umozliwiajacy odstawienie zdemontowanych
oston,

- ciezar pojedynczej ostony nie przekraczat 2 kg.

17.

Uchwyt prébki powinien znajdowac¢ si¢ na wyso-
kosci odpowiadajacej swobodnej pracy operatora
siedzacego na krzesle lub fotelu biurowym — w

zakresie od 80 cm do 120 cm mierzac od podtogi.

18.

Niezbedne oprzyrzadowanie konieczne do prawi-
dtowej pracy kriostatu:

- niewyszczegdlnione komponenty prézniowe,

- komponenty hydrauliczne,

- szafa RACK 19” na uktady sterujace,

- przewody elektryczne.

- inne niewyszczegolnione, ale zasadne dla pra-
widlowej pracy uktadu elementy.

19.

Uktad musi by¢ zamocowany w stelazu antywi-
bracyjnym.

Stelaz musi by¢ wyposazony w kota umozliwia-
jace zmian¢ potozenia. Kota muszg by¢ bloko-
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wane do stabilnej-antywibracyjnej pozycji robo-
czej.

Stelaz musi by¢ wyposazony w blat roboczy nad
komorg robocza. Blat powinien posiada¢ otwory
umozliwiajace przeprowadzenie przewodow z
komory roboczej w pozycjach adekwatnych do
przepustoéw (zalaczony schemat 5).

20.

Uktad powinien by¢ zasilany z sieci elektrycznej
w standardzie polskim.

Wymiary uktadu bez urzadzen peryferyjnych nie
powinny przekracza¢ wymiaréw 200x90x90 cm
(wysokos¢ x szeroko$¢ x glebokosc).

21.

Chtodzenie uktadu powinno odbywac si¢ za po-
moc3a uktadu montowanego wewnatrz budynku.
Chtodnica powinna pracowa¢ w obiegu zamknig-
tym. Musi wymusza¢ przeptyw co najmniej 7
I/min wody o statej temperaturze 25 °C. Chtod-
nica powinna by¢ wyposazona w uktad automa-
tycznych zaworéw dotaczajacych obieg wody
sieciowe]j w razie potrzeby intensywnego chto-
dzenia.

22.

Instalacja i wykonanie testéw funkcjonalnych
urzadzenia.

23.

Instruktaz w zakresie obstugi urzadzenia. Instruk-
cja obstugi w jezyku polskim, dopuszcza si¢ aby
instrukcje obstugi podzespotéw bylty w jezyku
polskim lub angielskim.

Nazwa, typ, model i producent oferowanego urzadzenia (wypetnia Wykonawca / Oferent)




UWAGA: Podane w tabeli wymagania nalezy traktowa¢ jako minimalne. Dopuszcza sie sktadanie ofert na urzadze-
nia lepsze, a przynajmniej rownowazne pod kazdym wzgledem. Wykonawca powinien okresli¢ w opisie przed-
miotu zamoéwienia —producenta urzadzenia oraz nazwe oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne
do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazac, ze oferowane przez niego urzadzenia spetniajg wymaga-
nia okreslone przez Zamawiajacego poprzez doktadne opisanie oferowanych urzadzen w kolumnie nr 2 (ofero-
wane przez Wykonawce)

-
O

Lp. Przedmiot dostawy llo

Specjalistyczny kriostat do badania uktadéw
elektronicznych mocowanych na podstawkach ce-
ramicznych typu DIP z mozliwoscig rozbudowy o
1. inne uchwyty prébek 1 sztuka

Wartosé netto

Wartos¢ VAT (23%)

Cena ogoétem brutto (cena ofertowa)
(suma wartosci netto + wartosc¢ vat): | (cena ofertowa — kwote nalezy wpi-
sac do formularza ofertowego)

Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym).



